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アクリルアクリルアクリルアクリル
流路幅： 200µm ピラー： □13.5µm
ピッチ： 3.2µm 深さ： 36µm

卓上型プラズマ微細加工装置卓上型プラズマ微細加工装置

エッチング参考例 （当社TEP-01にて加工）

20μμμμm

石英石英石英石英
ライン： 50µm 深さ： 12µm

100μμμμm

標準仕様

安価安価安価安価でででで、、、、卓上卓上卓上卓上サイズサイズサイズサイズのののの
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